Solution for researching

Tanque De Reaccidon De Laboratorio Personalizado De Ptfe De
Alta Pureza Con Deflectores Para Analisis De Trazas De Bajo

Fondo
Numero de articulo: PL-CP272

Introduccion

Disefiado para el analisis de trazas de alta
pureza, este tanque de reaccién personalizado
de PTFE cuenta con un disefo de bajo fondo y
deflectores opcionales. Mecanizado por CNC con
precisiéon para una resistencia quimica extrema
y estabilidad térmica, ofrece un rendimiento

Aprende més

fiable en las aplicaciones de laboratorio e
industriales mas exigentes.

- Preparacion y digestion de muestras para analisis ICP-OES e ICP-MS en

Anadlisis de metales traza R 8 .
laboratorios ambientales y geoldgicos.

Grabado de Manejo de soluciones de grabado de alta pureza y limpieza de obleas de silicio o

semiconductores componentes electrénicos sensibles.

Investigacién Celdas disefiadas a medida para monitorear estados de valencia y entornos de
electroquimica coordinacion durante las pruebas de baterias.

, . - Reacciones por lotes que involucran reactivos o catalizadores corrosivos que

Sintesis farmacéutica .
requieren entornos de alta pureza.

Pruebas de celdas de Almacenamiento y suministro de gases y liquidos de reaccién dentro de

combustible configuraciones experimentales de celdas de combustible.

. - Material de revestimiento para recipientes de reaccidn de alta presién utilizados

Sintesis hidrotermal L. .
en la creacién de nanomateriales avanzados.

X . Contencidn a largo plazo de acidos concentrados, bases y compuestos orgénicos

Almacenamiento agresivo "
volétiles (COV).

Fraccionamiento de Uso de tanques con deflectores para la separacién y filtraciéon de mezclas

muestras quimicas complejas.

Detalles de especificacion PL-CP272

Identificador de modelo PL-CP272
Material de construccién PTFE virgen de alta pureza (Politetrafluoroetileno)
Método de fabricacion Mecanizado CNC de alta precisién a partir de barra/bloque sélido

Opciones de ) . . .
| L, Dimensiones y geometrias totalmente personalizables
personalizacién

Caracteristicas internas Deflectores, divisores y separadores personalizables

Temperatura de

il ) -200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
funcionamiento

Compatibilidad quimica Universal (Excepto metales alcalinos fundidos y flior elemental)

Limites de deteccién mas bajos posibles debido al material
de alta pureza y baja lixiviacién.

Contaminacién iénica cero y resistencia a agentes de
grabado agresivos basados en HF.

La inercia quimica garantiza la pureza de los electrolitos y los
gases de reaccion.

La superficie antiadherente evita la adherencia del producto
y simplifica los protocolos de limpieza.

Las bajas permeabilidad y antiadsorcién garantizan la pureza
del gas.

Excelente resistencia térmica y estabilidad de presién bajo
condiciones duras.

Rendimiento de sellado superior y resistencia a la
degradacién ambiental.

Eficiencia de mezcla mejorada y separacién precisa de fases
quimicas distintas.
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Detalles de especificacion PL-CP272

Acabado superficial Acabado CNC ultra suave y baja porosidad

Rendimiento d |
endimiento de valor en Optimizado para analisis de ultra trazas (Niveles bajos de PPT)

blanco

Diseio de tapa/cierre Configuraciones a medida disponibles (Roscado, Bridado o de ajuste a presion)
Espesor de pared Personalizable segln requisitos de presién y térmicos

Integracion de puertos Puertos NPT, Bridados o Personalizados opcionales para sensores/tuberias
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